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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Получение углубленного профессионального образования по разработке, исследованию и1.
эксплуатации  приборов  и  устройств  вакуумной  и  плазменной  электроники,  позволяющего
выпускнику  обладать  предметно-специализированными  компетенциями,  способствующими
востребованности  на  рынке  труда.

1.2. Задачи дисциплины

Обеспечение возможности быстрого и самостоятельного приобретения новых знаний в1.
области вакуумной электронной и плазменной техники, необходимых для адаптации и успешной
профессиональной деятельности в области вакуумной и плазменной электроники.

Формирование у студентов системы знаний в области разработки и конструирования2.
вакуумных и плазменных приборов и устройств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модуль дисциплин: Модуль направленности (профиля) (major).
Индекс дисциплины: Б1.В.02.19.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
- -

Профессиональные компетенции
ПК-2. Способен
аргументировано
выбирать и
реализовывать на
практике эффективную
методику
экспериментального
исследования
параметров и
характеристик
приборов, схем,
устройств и установок
различного
функционального
назначения,
использующих
квантовые технологии

ПК-2.1. Знает методики экспериментальных исследований параметров и
характеристик приборов, схем, устройств и установок различного
функционального назначения, использующих оптические и квантовые
технологии

ПК-2.2. Умеет проводить исследования характеристик приборов, схем,
устройств и установок различного функционального назначения,
использующих оптические и квантовые технологии

ПК-2.3. Владеет современными методами расчета и проектирования
приборов, схем, устройств и установок различного функционального
назначения, использующих оптические и квантовые технологии

4. Названия разделов (тем) дисциплины
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Названия разделов (тем) дисциплины
7 семестр

1 Вакуумные приборы с квазистатическим управлением
2 Электронно-лучевые приборы
3 Фотоэлектронные приборы
4 Плазменные приборы и устройства


